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Зеркшіьные системы широко используются в различных областях оп
тического приборостроения, что связано с возможностью их рабо"гы в ши
роком спектральном диапазоне. Известны мнсгозеркальные системьг, 
имеющие разнесенные вершины сферических и асферических зеркал. Ак
туальным направлением является разработка компактных зеркшьных 
систем, исправленных в отношении четырех аберраций (сферической 
аберрации, комы, астигматизма и кривизны изображения) [1-3].

Возможно построение объектива из двух асферических зеркал с двой
ным отражением от каждой зеркальной поверхности, деформации кото
рых являются коррекционными элементами для исправления основных 
монохроматических аберраций.

Сложностью габаритного расчета таких систем является выполнение 
определенных ограничений построения конструкции;

-  равенства радиусов для четных и нечетных поверхностей
(гі = О, Гг = Tj);

-  выполнения условия компактности {d\ = d  ̂= - dn).
В докладе представлены результаты исследования длиннофокусного 

анастигмата, рассчитанного при выполнении таких ограничений. 
Рассчитанный объектив с фокусным расстоянием / '  = 10000 мм, относи
тельным отверстием £ ) / / ' =  1/20, угловым полем зрения в пространстве
предметов 2ю = 1°30' имеет малые фигуры рассеяния и может использо
ваться в специальных оптических системах с длиннофокусными зеркаль
ными коллиматорами = 3...5 м) и относительно малыми габаритными 
размера.ми.
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